Master of Science "Mechatronik" Vertiefung Mechatronische Systeme

WS | SS | WS | SS
Modulbezeichnung Modulelement Fachsemester
CP (ECTS) 1 2 3 4
Benot| ohne | mit | V/U/P| CP|V/U/P|CP|V/U/ P|CP|V/U/P|CP
ung | Note | Note SWS SWS SWS SWS
T e o [z [esaro wferero for0ro ofororo
Digitale Signalverarbeitung b 5 2/1/0
Elektrische Klein- und Mikroantriebe b 4 2/11/0
Ereignisdiskrete Systeme b 4 21110
Kontinuumsmechanik b 4 2/11/0
Fortgeschrittene Aktor/Sensorsysteme b
mit Aktiven Materialien
Systemtheorie und Regelungstechnik 3 b 4 2/1/0| 4
Systemtheorie und Regelungstechnik 4 b 0
Analytische Mechanik b 0
Strémungsmechanik b 3 2/0/70f 3
e o | e ]eraiof
Kernbereich der komplementéaren Vertiefungen(Umfang mind. 10 LP) 0 12 47270 8 2/0/1| a 0/0/ 0 0 0/0/ 0 0
Veranstaltung 1 4 2/1/0| 4
Veranstaltung 2 2/0/71| 4
Veranstaltung 3 4 2/1/0| 4
Erweiterungsbereich (mind. 18 LP) 0 14 2/ 17/ 2/1/0| 4 4/0/ O 0/0/ 0 0
Veranstaltung 1 b 3 2/0/ 0
Wahlbar aus Angebot des
Erweiterungsbereichs; Veranstaltung 2 b 4 2/1/0| 4
Prufungsausschuss kann weitere
Modulelemente in die Liste aufnehmen. |Veranstaltung 3 b 3 2/0/ 0] 3
Veranstaltung 4 b 4 2/1/0] 4
Fachspezifische Praktika und Seminare (mind. 6 LP) 6 0 0/0/0f O 0/0/6| 6 0/0/ 0 0 0/0/ 0 0
Praktika Praktikum 1 u 3 0/0/2] 3
Praktikum 2 u 3 0/07/ 4 3
Seminare
Wahlmodul (max. 9 LP) 9 0 2/0/0] 3 0/0/2| 3 2/0/ 0 3 0/0/ 0 0




Master of Science

"Mechatronik" Vertiefung Mechatronische Systeme

gemanR StO Anhang A, Tabelle 8; hier: el fur Art, CPs,
Regelstudiensemester
Veranstaltung 6 u 3 2/0/0] 3
Seminar u 3 0/
Veranstaltung 7 u 3 2/
Berufspraktische Tatigkeit (9 LP) 9 0 0/0/0( O 0/ 0/ o/0/ O 0
Berufspraktische Tatigkeit Berufspraktische Tatigkeit u 9 0
Abschlussarbeit (42 LP) 12 30 0/0/0( O 0/ 0/ 0/0/ 20| 30
Masterseminar Einfiihrung in das wiss. Arbeiten u 12 0 8
Masterarbeit Masterarbeit b 0 30 20| 30
Summen Kernbereich| 0 40 112/ 6/ 0| 24 8/21/1 o/0/ O 0 0o/0/ O 0
Erweiterungsbereich 0 14 2/1/0| 4 2/1/0| 4 4/0/ 0 6 0/0/ 0 0
Praktika u. Seminare 6 0 0/0/0f O 0/0/6| 6 0/0/ 0 0 0/0/ 0 0
Allgemeine Wabhlpflichtféacher, 9 0 2/0/0| 3 0o/0/2| 3 2/0/ 0 3 0/0/ 0 0
Berufspraktische Tatigkeit 9 0 0/0/0f O 0/0/0| O o/0/ 7 9 0/0/ 0 0
Abschlussarbeit 12 30 0/0/0] O 0/0/0] O 0/0/ 8| 12 0/ 0/ 20f 30
ECTS-CP gesamt 36 84 116/ 7 /0] 31 J10/3 /9] 29 6/0/ 15] 30 0/0/20f 30
120

Benotung: b = benotet; u = unbenotet

Anmerkung: 1 Credit Point (CP) entspricht 30 Stunden Arbeitszeit




Master of Science "Mechatronik" Vertiefung Elektrotechnik

WS | SS | WS | SS
Modulbezeichnung Modulelement Fachsemester
CP (ECTS) 1 2 3 4
Benot| ohne | mit | V/U/P| CP|V/U/P|CP|V/U/ P|CP|V/U/P|CP
ung | Note | Note SWS SWS SWS SWS
B e R o [z [ararows | 2raro[ s [2ra0] s [ororo] o
Materialien der Mikroelektronik 1 b 4 2/1/0| 4
Hochfrequenztechnik b 4 2/11/0
Mikroelektronik 2 b 0
Computational Electromagnetics 1 b 4 2/1/70| 4
Systemtheorie und Regelungstechnik 3 b 4 2/1/7 0 4
Digitale Signalverarbeitung b 5 2/1/0[ 5
Elektrische Klein- und Mikroantriebe b 0
Ereignisdiskrete Systeme b 4 2/1/0f 4
Telecommunications | b 0
Kernbereich der komplementaren Vertiefungen(Umfang mind. 10 LP) 0 12 2/1/0| a 4/2/0| 8 0/0/ 0 0 0/0/ 0 0
Veranstaltung 1 b 4 2/11/0
Veranstaltung 2 b 4 2/1/0( 4
Veranstaltung 3 b 2/11/0
Erweiterungsbereich (mind. 18 LP) 0 21 4/2/0l 9 4/21/0 2/1/ 0 4 0/0/ 0 0
Veranstaltung 4 b 4 2/11/0
Wahlbar aus Angebot des \eranstaltung 5 b 4 2/1/ 0] 4
Ervyeiterungsbereichs; ) Veranstaltung 6 b 9 4/21/0] 9
Prufungsausschuss kann weitere
Modulelemente in die Liste aufnehmen. |Veranstaltung 7 b g 2/1/0] 4
Fachspezifische Praktika und Seminare (mind. 6 LP) 6 0 0/0/0|] O 0/0/ 4| 6 0/0/ 0 0 0/0/ 0 0
Praktika Praktikum 1 u 3 0/0/2] 3
Seminare Seminar 1 u 3 0/0/2] 3
Wahlmodul (max. 9 LP) 5 0 o/0/0f O 2/2/0| 5 0/0/ 0 0 0/0/ 0 0
geman StO Anhang A, Tabelle xxx; hier: 22':::;'3 dflzrn':‘;tm(e:;zr
Veranstaltung 8 u 5 2/2/0[ 5
Praktikum u 0
Tutortéatigkeit Tutortatigkeit u




Master of Science "Mechatronik" Vertiefung Elektrotechnik

Berufspraktische Tatigkeit (9 LP) 9 0 0/0/0|] O 0/0/0|] O o/0/ 7 9 0/0/ 0 0
Berufspraktische Tatigkeit Berufspraktische Tatigkeit u 9 0 7 9
Abschlussarbeit (42 LP) 12 30 0o/0/0f O o/0/0f O 0/0/ 8| 12 0/0/ 20| 30
Masterseminar Einfuhrung in das wiss. Arbeiten u 12 0 8 12
Masterarbeit Masterarbeit b 0 30 20( 30
Summen Kernbereich 0 37 |10/ 5/ 0] 20 6/3/0| 13 2/1/ 0 4 0/0/ 0 0
Erweiterungsbereich 0 21 4/2/0[ 9 4/2/0| 8 2/1/ 0 4 0/0/ 0 0
Praktika u. Seminare] 6 0 0/0/0|] O 0/0/ 4| 6 0/0/ O 0 0/0/ 0 0
Allgemeine Wahlpflichtfacher 5 0 0o/0/0f O 2/2/0[ 5 0/0/ O 0 0/0/ 0 0
Berufspraktische Tétigkei:l 9 0 0/0/0| O 0/0/0| O o/0/ 7 9 0/0/ 0 0
Abschlussarbei 12 30 0/0/0] O 0/0/0] O 0/0/ 8| 12 0/ 0/ 20| 30
ECTS-CP gesamt] 32 88 |14/ 7 /0| 29 |12/ 7/ 4] 32 4/ 2/ 15| 29 0/ 0/ 20| 30
120

Anmerkung: 1 Credit Point (CP) entspricht 30 Stunden Arbeitszeit
Benotung: b = benotet; u = unbenotet




Master of Science "Mechatronik" Vertiefung Maschinenbau

WS I SS I WS I SS
Modulbezeichnung Modulelement Fachsemester
CP (ECTS) 1 2 3 4
Benot|ohne | mit | V/U/P|CP|V/U/P|CP|VIU/P|CP|V/U/P
ung | Note | Note SWS SWS SWS SWS
Kernbereich der gewahlten Vertiefung (Umfang mind. 22 LP) 0 27 |10/ 27 0| 17 6/1/ 0| 10 0/0/ 0 0 0/0/ 0
am Reicnial der \/artiafiina Macchinanhar
Kontinuumsmechanik
Finite Elemente in der Mechanik b 4 2/11/0 4
Werkzeuge in der Kunststoffverarbeitung b 3 2/0/0| 3
Polymere Verbundwerkst. & Werkst.Verbunde b 3 2/0/0 3
Spanende + abtragende Fertigungsverfahren b 3 2/0/0| 3
Maschinen + Anlagen der industriellen Fertigung b 3 2/0/0| 3
Stahlkunde 2 b 3 2/01/0 3
Produktentwicklungsmethodik
Ereignisdiskrete Systeme b 4 2/1/70f 4
Virtuelle Produktentstehung
Einfithrung in die Aktorik mit aktiven Materialien b 4 2/1/70f 4
Systemtheorie und Regelungstechnik 3
Kernbereich der komplementaren Vertiefungen(Umfang mind. 10 LP) 0 11 4/ 170 7 2/1/0 4 0/0/ 0 0 0/0/ 0
Veranstaltung 1 b 3 2/ 0/ 0 3
Veranstaltung 2 b 4 2/ 11 0| 4
Veranstaltung 3 b 4 2/1/0 4
Erweiterungsbereich (mind. 18 LP) 0 16 2/1/0| 4 2/1/ 0 4 412/ 0 8 0/0/ 0
Wahlbar aus Angebot des Veranstaltung 4 b 4 2/1/ 0 4
Erweiterungsbereichs; Veranstaltung 5 b 4 2/1/ 0 4
Prufungsausschuss kann weitere Veranstaltung 6 b 4 2 /170 4
Modulelemente in die Liste aufnehmen. Veranstaltung 7 b 2 >/ 1/0] 2
Fachspezifische Praktika und Seminare (mind. 6 LP) 7 0 0/0/ 0 0/01/ 6 7 0/0/ O 0 0/0/ 0
Seminare Seminar 1 u 3 0/0/ 2 3
Praktika Praktikum 1 u 4 0/0/ 4 4
Wahlmodul (max. 9 LP) 8 0 2/2/0| 4 2/1/ 0| 4 0/0/ 0 0 0/0/ 0
gemaf’ StO Anhang A, Tabelle xxx; hier: Beispiele fiir Art, CPs, Regelstudiensemester
Seminare u
Veranstaltung 9 u 4 2/2/0| 4
Veranstaltung 10 u 4 2/1/10 4
Berufspraktische Tatigkeit (9 LP) 9 0 0/0/0[ O o/0/0| O o/01/ 7 9 0/0/ 0
Berufspraktische Tatigkeit Berufspraktische Tatigkeit u 9 0 7 9
Abschlussarbeit (42 LP) 12 30 0/0/0[ O o/0/ 0| O 0/0/ 8| 12 0/0/ 20
Masterseminar EinfUhrung in das wiss. Arbeiten u 12 0 8 12
Masterarbeit Masterarbeit b 0 30 20| 30
Summen Kernbereich 0 38 |14/ 3/ 0| 24 8/2/ 0| 14 0/0/ 0 0 0/0/ 0 0
Erweiterungsbereich 0 16 2/1/0| 4 2/1/ 0 4 4/ 2/ 0 8 0/0/ 0 0
Praktika u. Seminare 7 0 0/0/0[ O 0/0/ 6| 7 0/0/ 0 0 0/0/ 0 0
Allgemeine Wahlpflichtfacher 8 0 2/2/0f 4 2/1/ 0| 4 0/0/ 0 0 0/0/ 0 0
Berufspraktische Tatigkeit 9 0 0/0/0[ O o/0/7 0| O 0o/01/ 7 9 0/0/ 0 0
Abschlussarbeit 12 30 0/0/0[ O 0/0/0[ O 0/0/ 8] 12 0/ 0/ 20| 30
ECTS-CP gesamt| 36 84 |18/ 6/ 0| 32 |12/ 4/ 6| 29 4/ 2/ 15| 29 0/ 0/ 20| 30
120

Anmerkung: 1 Credit Point (CP) entspricht 30 Stunden Arbeitszeit
Benotung: b = benotet; u = unbenotet




Master of Science "Mechatronik" Vertiefung Mikrosystemtechnik

WS I SS WS I SS
Modulbezeichnung Modulelement Fachsemester
CP (ECTS) 1 2 3 4
Benot| ohne | mit | V/U/P|CP|V/U/P|CP|V/U/P|CP|VIU/P|CP
ung | Note | Note SWS SWS SWS SWS
Kernb.ere{ch der gewahlten Vgrtlefung Umfa!wg mind. 22 LP) o 2a las2/0| 8 6 /3/0l 1212/1/ 0 2 0/0/ 0 0
am Beispiel der Vertiefung Mikrosystemtechnik
Mikrofluidik b 4 2/1/0| 4
Komplexe Mikrosysteme b 4 2/1/0| 4
Charakterisierung von Mikrostrukturen b 4 2/1/0| 4
Mikroelektronik 2 b 4 2/1/0f 4
Mikroelektronik 3 b 4 2/1/ 0] 4
Materialien der Mikroelektronik 2
Zuverlassigkeit 1
Mikrosensorik
Laser in Nanobiotechnology and Medicine
Finite Elemente in der Mechanik b 4 2/1/0f 4
Systemtheorie und Regelungstechnik 4
Kernbereich der komplementaren Vertiefungen (Umfang mind. 10 LP) o 12 a/2/0| 8 27170 a4 0/0/ 0 o 0/0/ 0 0
Veranstaltung 1 b 4 2/1/0| 4
Veranstaltung 2 b 4 2111/ 9| 4
Veranstaltung 3 b 4 2/1/0] 4
Erweiterungsbereich (mind. 18 LP) 0 21 4/3/0| 9 6/2/1| 12 0/0/ 0 0 0/0/ 0 0
Veranstaltung 4 b 5 2/2/0| 5
Wahibar aus Angebot des Veranstaltung 5 b 4 2/1/0] 4
Ervyenerungsberemhs, Veranstaltung 6 b 4 2/01/1 4
Prifungsausschuss kann weitere
Modulelemente in die Liste aufnehmen, | Veranstaltung 7 b 4 2/1170] 4
Veranstaltung 8 b 4 2/1/0| 4
Fachspezifische Praktika und Seminare (mind. 6 LP) 6 0 0o/0/4| 3 o/0/0f O 0/0/ 2 3 0/0/ 0 0
Praktikum Praktikum 1 u 3 0/0/4] 3
Seminar Seminar 1 u 3 0/01/ 2 3
Wahlmodul (max. 9 LP) 6 0 o/0/0f O o/0/3| 3 0o/0/ 3 & 0/0/ 0 0
gemaR StO Anhang A, Tabelle xxx; hier:  Beispiele fir Art, CPs, Regelstudiensemester
Praktikum Praktikum 2 u 3 0/0/3] 3
Seminar Seminar 2 u 3 0/01/ 3 3
Tutortatigkeit
Berufspraktische Tatigkeit (9 LP) 9 0 o/0/0f O o/0/0f O 0/0/ 7 9 0/0/ 0 0
Berufspraktische Tatigkeit Berufspraktische Tatigkeit u 9 0 7 9
Abschlussarbeit (42 LP) 12 30 o/0/0f O o/0/0f O 0/0/ 8 12 0/0/ 20| 30
Masterseminar Einfiihrung in das wiss. Arbeiten u 12 0 8 12
Masterarbeit Masterarbeit b 0 30 20| 30
Summen Kernbereich| 0 36 8/4/0| 16 8/4/0| 16 2/11/ 0 4 0/0/ 0 0
Erweiterungsbereichy 0 21 4/3/0| 9 6/2/1| 12 0/0/ 0 0 0/0/ 0 0
Praktika u. Seminarg 6 0 0/0/4| 3 0/0/0| O 0/0/ 2 3 0/0/ 0 0
Allgemeine Wahlpflichtfache| 6 0 o/0/0f O 0o/0/3| 3 o/0/ 3 3 o/0/ 0 0
Berufspraktische Tatigkeit} 9 0 o/0/0f O o/0/0f O o/0/ 7 9 0/0/ 0 0
Abschlussarbei 12 30 0/0/0] O 0/0/0] O 0/0/ 8 12 0/ 0/ 20| 30
ECTS-CP gesamt; 33 87 |12/ 7 /4| 28 |14/ 6 /4] 31 2/1/ 20| 31 0/0/ 20| 30
120

Anmerkung: 1 Credit Point (CP) entspricht 30 Stunden Arbeitszeit

Benotung: b = benotet; u = unbenotet
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